第3回アジアンナノインプリントリソグラフィリソグラフィ（ASNIL 2010）出展申込書
ASNIL 2010事務局 (有)セクレタリーアート気付　　FAX：03-5367-1736 (2010年4月9日迄)
FAX:03-3420-1840（2010年4月10日以降）

申込み日：平成22年　　月　　日　下記の通り出展申し込みます。
	
	（フリガナ）

	会社名：
	(和文)
	

	
	(英文)
	

	代表者名：
	                                   印

	出展担当者名：
	

	所属部署：
	

	住　所：
	

	電　話：
	

	ＦＡＸ：
	

	E-mail：
	

	現地責任者名：
	

	説明員名：
	(和文)
	

	
	(英文)
	

	E-mail:
	

	
	
	

	希望小間数：
	
	出展料/　　　　(小間)×10万円＝　　　　　　円

	出展の内容：
	
	
	

	
	使用電力/
	100V
	　　　A (最大10 A)
	

	
	重　　量/
	
	　Kg
	

	
	特別装飾/
	有　　無　　*有の場合は具体的に
（　　　　　　　　　　　　　）

	
	出 展 物/
	
	


注意事項：
1) 申込み〆切：2010年5月28日(金)　　2) この申込書の控えを保管してください．
出展申込先：
有）セクレタリーアート ASNIL 2010 事務局   
TEL:03-5367-1735   FAX:03-5367-1736
（2010年4月10日以降下記の連絡先に変更になります。）

〒154-0015　東京都世田谷区桜新町2-10-16-502　　有）セクレタリーアート 

ASNIL 2010 事務局   TEL:03-3420-1800   FAX:03-3420-1840

E-mail:　asnil2010@nanoimprint.jp

Web: http://nanoimprint.jp/asnil2010/
· 尚、御寄付のお申込を頂きましたら、御社ロゴを学会Webに掲載させて頂きたく、jpg、gifファイル形式のロゴを上記E-mailアドレス宛、お送り頂けますようお願い致します。
· 出展料振込先は，申込み後ご担当者様あて請求書を送らせて頂きます。
